MINISTERIO DA EDUCAGAO )
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE GRADUAGAO

CEFET-MG
Plano de Ensino Campus: lll - Leopoldina
DISCIPLINA: Tépicos Especiais em Automacdo: Sistemas de CODIGO:
Aquisicdo de Dados — Mobilidade Académica GMECA.00072

VALIDADE: Inicio: 2023/2

Eixo: Automacéao Disciplina Equalizada: Nao
Carga Horéria: 60 horas-aula Semanal: 4 horas-aula  Créditos: 4
Modalidade: Teorica-Pratica Integralizacéo: Optativa

Classificacdo do Conteudo pelas DCN: Profissionalizante

Curso(s) Periodo
Engenharia de Controle e Automacao 92

Departamento: Eletroeletronica

Ementa:

Definicdo de sistema de aquisicdo de dados. Elementos constituintes do sistema.
Teoria da amostragem. Aquisicdo de dados baseadas na utilizagdo de computadores
pessoais (PC). Software de instrumentacdo virtual LabView, Matlab- toolbox para
aquisicao de dados. Sistemas industriais de aquisicdo de dados SCADA.

INTERDISCIPLINARIEDADES

Pré-requisitos
N&o ha
Co-requisitos
Nao hd

Objetivos: A disciplina deverda possibilitar ao estudante
1 Compreender o funcionamento dos principais blocos constituintes do processo
" | de medicéo;
2. |Operar hardware de aquisicdo de dados;
3. |Utilizar software para desenvolvimento de aplicaces de aquisicao de dados;
4. |Conceber, projetar e trabalhar com sistemas de aquisicdo de dados.

Unidades de ensino Carga-horaria
Horas-aula
1. | Definicdo de sistema de aquisicdo de dados 5
2. | Elementos constituintes do sistema 5
3 Teoria da amostragem, erros inerentes ao processo de 10
'|amostragem
4 Aquisicdo de dados baseadas na utilizacdo de computadores 10
"| pessoais (PC)
5. Aquisicdo de dados remota. Sistemas de telemetria 10
6. | Software de instrumentacédo virtual 10
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K Sistemas industriais de aquisicdo de dados SCADA: conceitos, 10
"| arquiteturas e tendéncias de evolucéo
Total 60

Bibliografia Basica

TAYLOR, H. R., Data Acquisition for Sensors Systems, Chapman & Hall,

L. 1997. ISBN: 0-412-78560-9.

2 WEBSTER, J. G., The Mesurement, Instrumentation, and Sensors Handbook,
" | CRC Press, 1998.

3 CARVALHO, J. A., Apontamentos sobre programacdo e utilizacdo do

LabVIEW.

Bibliografia Complementar

1 | ALVES, J. L. L.. Instrumentacao, controle e automacao de processos. Rio
de Janeiro: Editora LTC, 2005.

2 | DUNN, W. C.. Fundamentos de instrumentacdo industrial e controle de
processos. Porto Alegre: Bookman, 2013.

3 | FIALHO, A. B.. Instrumentacao industrial: conceitos, aplicacdes e anélises.

7. ed. S&o Paulo: Erica, 2020. ISBN 9788571949225 (broch.).

4 | RAZAVI, B.. Fundamentos de microeletronica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2017. ISBN 9788521633525 (broch.).

5 | AGUIRRE, L. A.. Fundamentos de instrumentac&do. Sao Paulo: Pearson,

2014. ISBN 9788581431833 (broch.).
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